Valvula Mariposa tipo Wafer

Cuerpo tipo Wafer

Asiento elastico cambiable

Presion de trabajo 10 Kg/cm2

Palanca incluida con gatilo p/fyar posicion
Cuerpo de H°F® - A® 1° AISI 304 - Aluminio
Disco Inox. AISI 304

Asiento Acnilo Nitnillo - EPDM - Silicona

disponibles

Eje Inox. AISI 304 [

Gran variedad
de diametros

[ www.cahopol.com j

CONTACTANOS 116719 5629

INFO@CANOPOL.COM



